改正輸出令説明会開催のご案内
“測定装置を中心に”
主催：日本精密測定機器工業会
共催：日本光学測定機工業会

令和３年度改正（2021年10月15日公布、12月15施行）の改正を含めた輸出令説明会“測定装置を中心”を開催いたします。測定装置に的を絞り、今年度変更された測定装置の規制変更内容を含めてご説明いたします。
改正された省令、通達の読んだだけではわかりにくい変更内容もご説明いたします。受講を希望される方は下記申込書にご記入戴きEメールで工業会へお申し込み下さい。（word形式のままお送り下さい）
お申込戴いたメールアドレスにpdf形式のテキスト事前にをお送りします。
	開催日時
	令和３年11月29日（月）　１４：００～１６：００

	受講方法
	ZOOMウエビナーによる。受講者全員のメールアドレスを記載してお申込下さい。
お送りする招待メールをコピーしての受講は出来ません。

	募集人員
	９０名

	講師
	日本精密測定機器工業会　専務理事 斉藤 博（CISTEC材料加工委員会主査）

	受講料
	・会員、賛助会員：無料
・非会員は受講できません
・光学測定機工業会の会員、賛助会員も受講戴けます

	申し込み期限
	令和３年11月22日（月）１５：００まで　定員になり次第締め切り

	キャンセル期限
	令和３年11月22日（月）１５：００まで　
受講料は無料ですが、キャンセル期限以降のキャンセルは、テキスト代として\2,000を請求させて戴きます（代理のご出席可）。あらかじめご了承の上お申し込み戴きますようお願いします。

	お問い合わせ
	日本精密測定機器工業会　TEL03-3434-9557

	お申し込み先
	日本精密測定機器工業会　info@jpmia.gr.jp
日本光学測定機工業会　 info@j-oma.jp


申込書（受講される方全員）（記載しきれない場合は別紙にお願いします）
	
	フリガナ
お名前
	メールアドレス
	所属部課名
	役職

	１
	

	
	
	

	２
	

	
	
	

	３
	

	
	
	

	４
	

	
	
	


お申し込み者（お申込の方も受講する場合は上記にもご記入下さい）
	会社名
	

	所属／肩書
	

	フリガナ
	

	お名前
	

	ご住所
	〒

	電話番号
	

	メールアドレス
	


お申し込み多数の場合は調整させて戴き場合があります。
